
産業構造審議会 知的財産分科会 第５回基本問題小委員会 

議事次第 

 

 

 

 

日 時：令和３年１月２７日（水）１６時００分～１８時００分 

会 場：特許庁庁舎９階 庁議室（オンライン会議併用） 

 

 

 

（議事次第） 

１． 開会 

２． ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方 

～とりまとめ（案）～ 

 ３．意見募集結果について 

４．特許庁経営デザインシートのご紹介 

５．自由討議 

６．閉会 

 

 

（配付資料） 
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